地域企業立地促進等事業（半導体関連産業集積活性化活動事業）
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半導体製造プロセス体験講座
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スピンコーター

（実習で利用する装置の１つ）
	エッチング装置の真空チャンバー

（プラズマが発生している状態）[image: image3.png]¢ [ wyg
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　宮城県仙台市青葉区にある東北大学西澤潤一記念研究センター内の「試作コインランドリ」において，半導体製造プロセス体験講座を開催いたします。

　この講座は，受講者自身がクリーンルーム内での作業を通じて，半導体製造プロセスの前工程や製造装置の仕組み・構造等について理解を深めることを目指します。
　半導体関連分野に興味・関心があり，半導体製造プロセス等の理解を図りたい方は是非ご参加ください。
＜開催概要＞
◆日　　時　平成２２年１１月１８日（木）～１９日（金）
◆会場　東北大学西澤潤一記念研究センター
　　　　　　　〒980-0845　仙台市青葉区荒巻字青葉519-1176
参考：http://www.mu-sic.tohoku.ac.jp/coin/index.html
◆主　　催　株式会社インテリジェント・コスモス研究機構，福島県半導体関連産業協議会

             いわて半導体関連産業集積促進協議会，みやぎ高度電子機械産業振興協議会
　　　　　　 東北経済産業局，青森県，岩手県，宮城県，秋田県，山形県，福島県
◆対象者　東北６県内の中小企業の方で，半導体製造工程を初めて学ぶ方または始めて間もない方
◆費　　用　無料（会場までの交通費，食費，宿泊費等は別途自己負担となります。）
◆定　　員　１０名＊申込多数の場合，主催者の判断で調整させていただきますのでご了承願います。
※　当講座は，通常のセミナーと異なり，クリーンルーム内での作業等があることから，ご参加いただける人数に制限があります。お申込いただいても，応募多数の場合は参加できない場合がございますので，あらかじめご承知願います。
⇒　参加申込者の◇は受講者決定の際の参考といたしますので，必ずご記入ください。

◆申込関係　次項に記載

◆お問い合せ先　参加申込書の送付先（株式会社インテリジェント・コスモス研究機構）
◆プログラム【予定】
	１日目【平成２２年１１月１８日】
	２日目【平成２２年１１月１９日】

	10:00～11:00　講義［半導体一般］

11:00～12:00　施設見学

12:00～13:00　昼休み

13:00～16:30　実習
　　　　　　　・フォトリソ

　　　　　　　・エッチング準備

16:30～17:00　質疑応答
	10:00～12:00　実習
　　・エッチング
12:00～13:00　昼休み

13:00～15:00　実習
　　　　　　　・エッチング
・レジスト剥離
・測定
15:00～16:00　まとめ・質疑応答


   ◆留意事項


○会場周辺の案内図 




半導体製造装置・太陽電池製造装置及びエネル
当該申込書に必要事項を記入の上，下記あてに
平成２２年１１月２日（火）15時まで
にＦＡＸまたは電子メールでお申込みください。
送付先：㈱インテリジェント・コスモス研究機構

　　　産学官連携・インキュベーション事業部　山田・高木　あて

　　　TEL：０２２－２７９－８８１１　FAX：０２２－２７９－８８８０
      E-mail：soumubu@icr-eq.co.jp
以下のとおり体験講座に申込みます。

平成２２年　　月　　日
	≪連絡・照会先≫

企業団体名 ：

	担当者職・氏名 ：

	電話番号 ：

	e-mail ：


　○参加申込者

	所属・職
	氏　名

	
	

	◇経歴・経験（職歴・社内での担当業務，勤務年数）

	◇当講座への期待，要望　等


※　参加申込に際しご記入いただいた個人情報につきましては，本講座の事務処理や当事　業の各種資料取りまとめ以外に使用することはございません。
受講者募集のお知らせ





　参加の可否につきましては，１１月５日頃までに≪連絡・照会先≫あてメールにてご連絡いたします。


　なお，その際，受講決定者あてに，防塵服準備のための「身長・胴囲・靴サイズ」及び「昼食（６００円程度）手配の有無」，「来場手段（車・バス・タクシー・送迎（駐車はしない）」に関する照会を行いますので，このことについてもご承知願います。


＊　ご準備できる服・靴には限りがあるため，必ずしもご回答どおりとはならず，大きめでのご準備になる場合があります。





東北大学西澤潤一


記念研究センター











